












































专利名称(译) 半透射型液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20090141223A1 公开(公告)日 2009-06-04

申请号 US12/277798 申请日 2008-11-25

[标]申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社

[标]发明人 HAYASHI MASAMI

发明人 HAYASHI, MASAMI

IPC分类号 G02F1/1335 H01L21/02

CPC分类号 G02F1/133371 G02F1/133555 G02F1/1339 H01L27/1288 G02F2001/133388 G02F2001/136231 
H01L27/1248 G02F1/1345

优先权 2007312224 2007-12-03 JP

其他公开文献 US8040487

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造半透射型液晶显示装置的方法包括在覆盖TFT的钝化膜上形成具有
不同膜厚度的有机膜，蚀刻钝化膜以形成接触孔，蚀刻反射电极和在有
机层上形成的透射电极通过使用具有不同膜厚度的抗蚀剂图案，通过灰
化去除抗蚀剂图案的薄膜部分，以及从透射电极暴露的有机膜的薄膜部
分以形成开口，通过使用蚀刻反射电极来制造膜在去除薄膜部分之后留
下的抗蚀剂图案，并且以这样的方式粘合基板，使得框架形状的密封材
料布置在有机膜的开口中。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c62df104-f97c-4ff5-a870-e8247a8c72a9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040675354/publication/US2009141223A1?q=US2009141223A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220090141223%22.PGNR.&OS=DN/20090141223&RS=DN/20090141223

